








































专利名称(译) 超声探头及其制造方法

公开(公告)号 CN103239259A 公开(公告)日 2013-08-14

申请号 CN201310044111.8 申请日 2013-02-04

[标]申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

当前申请(专利权)人(译) 三星麦迪森株式会社

[标]发明人 金美利
朴正林

发明人 金美利
朴正林

IPC分类号 A61B8/14

CPC分类号 B06B1/067 H01L41/047 H01L41/22 Y10T29/42

代理人(译) 王秀君

优先权 1020120011062 2012-02-03 KR

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

本发明提供了一种超声探头，该超声探头包括通过在匹配层中形成电极
来提供导电性的匹配层。还描述了一种制造该超声探头的方法。超声探
头包括压电材料和设置在压电材料的前表面上的至少一个匹配层，并且
包括电极。
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